Zatacznik nr 2.4 do zatacznika nr 2 do uchwaty nr 25/L/2020 Senatu PW
z dnia 23 wrzesnia 2020 r.

Pokrycie efektéw uczenia si¢ przez przedmioty obowiazkowe (z planu modelowego) dla programu studiéw pierwszego stopnia o profilu ogélnoakademickim, na kierunku
studiow Automatyzacja i Robotyzacja Proceséw Produkcyjnych prowadzonych na Wydziale Inzynierii Produkcji
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i robotow :
w:15 . .
Statyka C15
Podstawy :
wytrzymato$ci \g;g * * *
materialow )
Dynamika maszyn .
technologicznych \évllg * *
i robotow :
grupa przedmiotéw 2 PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJA MASZYN
s W:15 * * * -
Grafika inzynierska P30
Modelowanie W:15 N *
parametryczne 3D P:30
Materiaty . - - -
inzynierskie Wl
) W:15 N N N N
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Maszyny ) * *
technologiczne M
Napedy i sterowanie W:15 N - N N
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Napedy elektryczne W:30 - - - N N * | =
maszyn i robotow L:15
Podstawy .
konstrukcji maszyn \'/;/338 * * x| *
technologicznych )
grupa przedmiotéw 3 INFORMATYKA
Podstawy uktadow .
logicznych i \2/1155 * * . . N
komputerowych )
Podstawy .
programowania \(/:V1155 * * * * * * * * *
obiektowego )
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Techniki .
informacyjne \g;g * * *
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grupa przedmiotéw 4 FIZYKA
. W:30 * * *
Fizyka 1 c15
. W:30 * - - - -
Fizyka 2 1:30
grupa przedmiotéw 5 MATEMATYKA
Matematyka 1 \(/:Vgg * *

W:30 * *
Matematyka 2 C:30
Matematyka w .
zastosowaniu W_'30 * *
RPN C:30
inzynierskim
Rachunek o W:15
prawdopodobienstw . * *
: C:15
a i statystyka
grupa przedmiotéw 6 INZYNIERIA MECHANICZNA
Automatyzacja W:30 - * | * * *
montazu L:15
Bezpieczenstwo .
techniczne maszyn W.15 * * Rl B * *
. , L:30
i urzadzen
Automatyzacja .
proces(’)w \CI:E‘SS * * * * * * *
wytwarzania )
Podstawy b
projektowania \2/3153 * *
wizualizacji procesu )
grupa przedmiotéw 7 TECHNIKI WYTWARZANIA
Laboratorium L:30 N * *
technik wytwarzania ’
Przedmioty obieralne
POTW1 60h *
Eg_?wzloty obieralne 60h *
grupa przedmiotéw 8 AUTOMATYKA
Podstawy teorii W:15 - - - - - N N -
sygnatéw L:15
POdStaVVy 5 W30 * * * * * * * * * * * *
automatyki L:30
Wstep do teorii W:30 - - * * * | *
sterowania L:15
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grupa przedmiotéw 9 AUTOMATYKA I ROBOTYKA
i W:30 * * * * | *

Podstawy robotyki L:30
Uktady W:15 - -
mikroprocesorowe L:30

W15 * * * * *
Sensoryka L:30
Erzz;tilfslowe i W:15 * * * *
mobilne SEy
Sterowanie maszyn .
technologicznych W,'30 * x| * * * * * x| *
. . L:15
i robotow
Automatyczne
monitorowanie W:15 - - - -
i nadzor L:30
wytwarzania
fSieci komputerowe W:15 * . ol -
i przemystowe L:30
Inteligentne systemy | W:15 - - o | =
zrobotyzowane L:30
Projektowanie .
i symulacja uktadow \{:?’105 * * * *
sterowania )
grupa przedmiotéw 10 ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

. W:15 - N - N

Energoelektronika L15
Podstawy W:30
elektrotechniki L:15 * * * * * *
i elektroniki C:15
grupa przedmiotéw 11 HES
Bezpieczne,
ekologiczne
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przemystowe
Inzynier
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organizacji . < |
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i systemow
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zarzadzania
Psychologia pracy W:15 *
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Ekonomika
i zarzadzanie W:30 *x * * *
przedsigbiorstwem
Ochrona wihasnosci W15 -
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* - przedmiot zapewnia uzyskanie efektu uczenia si¢
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